
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БЛОКА ОЧИСТКИ 
ЭТАНИЗИРОВАННОЙ ШФЛУ 

Н-1

Кислый газ

ВХ-2

Н-2

Т-1

Этанизированная ШФЛУ на очистку

Очищенная этанизированная ШФЛУ 

К-1

Скомпримированный газ

Е-1

На НТК 

На ДКС 

МБ-1

Стоимость основного 
технологического 
оборудования, млн. руб.       
на 1 т/ч сырья

2,4

Потребление 
электроэнергии, кВт⋅ч/т 
сырья

4,06

Потребление топливного 
газа не треб.

Потери с углекислым газом,  
%  масс:

 - этана 3

 - углеводородов С
3+выше 0,09
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